
会 社 の ご 案 内

装置設計及び研究開発

株式会社エム・エーティの名称はMachine And Toosの頭文字をとりましたが、業務内容はそれに
加工・サービス（Application)が加わります。
お客様の要求されているアプリケーションは、独自の者であり、カスタマイズされたものになると弊社では
考えております。
プランニングに基づいたプレゼンテーションを経て、最適な使用を提供致しております。

Our compay name MAT Inc. came from the initial of Machine And Tools. We add the Application to 
our musiness. The customer’s requirement must be specified and it neesown Application.We offer 
the Machine, Tools, and the application for optimized specification based on the our experience.

トータルサポート＝トータルソリューションで
お客様の様々なご要求にお応えします。

トータルサポート＝トータルソリューションで
お客様の様々なご要求にお応えします。

ツール設計、提案

Machine

Application Tools
MAT  Inc.

プロセス開発、提案 ツール設計、提案

装置設計及び研究開発

プロセス開発、提案

装置設計及び研究開発

株 式 会 社 エ ム ・ エ ー ・ テ ィ



名称　　　　　        株式会社エム・エー・ティ
設立　　　　　        1998年９月1日
本社　　　　　        〒174-0041  東京都板橋区舟渡3-5-8   板橋第１工場ビル402
テクニカル・ラボ　　   〒174-0046  東京都板橋区蓮根3-22-7
                             TEL:03-5914-6355   FAX:03-5914-6356   URL:http://www.j-mat.co.jp
クリーンルーム　　     3室完備　CMP装置×2台　グラインダー　×1台　洗浄装置　×2台
主要取引銀行　　　  三菱東京UFJ銀行　三井住友銀行　巣鴨信用金庫
事業内容　　           研磨装置、省力化装置、検査装置の設計、販売、立上研磨材、研磨消耗部材、
                             治工具設計　販売加工サービス

Company name       MAT Inc.
Established             September. 1998
Head Office            #402 3-5-8  Funado, Itabashi-ku,Tokyo 174-0041 Japan
Technical Labo       3-22-7 Hasune, Itabashi-ku, Tokyo 174-0046 Japan
                             Phone:+81-3-5914-6355  FAX:+81-3-5914-6356
Cleenroom　          3rooms　CMP R&D Machin　×2 　Grinder Machin ×1 　
                             Cleening Machin ×2 
Business　              Machin Desin and Sales,Lapping and Polishing tools design and sales,
                             Consumable items for Lapping and Polishing sales,
                             Lapping and Polishing services

会社概要

装置紹介装置紹介
お客様のニーズに合わせて数多く取り揃えたMATの装置ラインナップより一部をご紹介します。

MAT ARW-8C1MS MAT UHK-6883A 

MAT GYR-300S MAT ZAB-8S1M 

300mm対応CMP実験装置

■ヘッド交換によりφ8"以下の
ウェハも対応可能

■ゾーンコントロールの
スウィープドレス

■Pad Profile取り付け可能

※デモテストが可能です

全自動型ウェハポリッシャー

■ φ8"バルクシリコンウェハの
高精度加工と量産性を備えた
装置 

マニュアルインフィードグラインダー

■最大径Φ300mmWf対応

■縦型ダウンフィードタイプ
グラインダー

■高剛性を誇り、使いやすい
シンプル設計 

洗浄実験装置

■1ポットタイプの最もベーシ
ックな洗浄実験装置

■φ8"　片面スクラブ洗浄

■マニュアルローディング/
アンローディングの洗浄実験装置

■スクラブ＋スピンステージ構成

■多機能ディスプレイにより多
彩なレシピ設定が可能

■メガソニック（オプション）追
加可能
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